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Studienplan BACHELOR of Fine Art CINEMATOGRAPHY

Module Modultyp |Veranstal{ durch Studien- Semester
tungsart gang
Artdes LN LP
SWS| LP |SWS| LP |SWS| LP |SWS| LP |SWS| LP |SWS| LP
1 |Einfuhrungen 3 4 4
Einfiihrungswochen PFLICHT VvV, U Interdisziplinar 3 4 LN mE 4
2 |Gestaltungstheorie/Medientheorie 6 4,5 3 2,5 6 5 6 5 3 2,5 19,5
Dokumentarfilr i PFLICHT V,S Dramaturgie 4 3 bLN 3
D i Ing PFLICHT V, S Cinemat 2 1,5 2 1,5 bLN 3
Grundlagen wiss. Arbeitens PFLICHT | V,S, U Medienwiss. 1 1 LN mE 1
Grundlagen der Film- und PFLICHT \ Medienwiss. 4 3 4 3 bLN 6
Theorie und Praxis der Bildkunst PFLICHT V.S Animation 2 2 2 2 bLN 4
'Wahrnehmung PFLICHT V, S Montage 3 2,5 LN mE 2,5
3 [T i Gi nittel 12 8 4 4 3 4 16
Geréatekunde PFLICHT V,S Cinematography | 2 1 bLN 1
Fotografie PFLICHT V,S Cinematography | 2 2 2 2 1 2 bLN 6
Beleuchtungsgestaltung PFLICHT | V,S, U |Cinematography | 2 15 2 2 bLN 35
i onik PFLICHT V,S Cinemats 2 2 bLN 2
Kopierwerkstechnologie PFLICHT V.S Cinematography | 2 1 bLN 1
Optik PFLICHT V,S Cinematography | 4 25 bLN 25
4 [Kiinstlerische Kamerarbeit 1 7 95 | 75 | 155 25
Kiinstlerische Kameraarbeit 1 PFLICHT E. U Cinematography | 4 7 4 8 bLN 15
Kinstlerische Projektarbeit 1 PFLICHT E P Cinematography 1 3 bLN 3
Grundlagen der Bildgestaltun PFLICHT V.S Cinematography | 1 15 1 15 bLN 3
Aktuelle Tendenzen: Werkstatt Filmfestival 1 PFLICHT | S, W, Ex | Cinematography | 1,5 1 LN mE 1
Technisch-/Kunstlerische Assistenzen 1 PFLICHT [¥] Cinematography 1 25 LN mE 25
Hochschuléffentliche Pre 8 1 PFLICHT Vv, U 8 05 05 05 LN mE 05
5 |Interdisziplinéres nonfiktionales Projekt F1 1 4 1 8 12
Konzeption F1 PFLICHT E Cinematography 1 4 0,5 2 bLN 6
Produktion F1 PFLICHT E,P 8 05 6 bLN 6
6 _|Kiinstlerische Kameraarbeit 2 14 16 9,5 13 29
Kunstlerische Kameraarbeit 2 PFLICHT | V, S, U [ Cinematography’ 4 7 2 5 bLN 12
Kinstlerische Projektarbeit 2 PFLICHT E U é 2 4 2 3 bLN 7
Digitale ing 1 PFLICHT V.S Cinematography 2 2 bLN 2
Trickgestaltung PFLICHT | V, S, U [Cinematography 2 1 2 1 LN mE 2
Einfiihrung in VFX PFLICHT | V, S, U [ Cinematography 2 1 2 1 LN mE 2
Aktuelle Tendenzen: Werkstatt Filmfestival 2 PFLICHT | S, Work, | Cinematography 15 1 LN mE 1
Ex
Technisch-/Kiinstlerische Assistenzen 2 PFLICHT [§] Cinematography 1 25 LNm.E 25
Hochschuld iche Proj 8 2 PFLICHT \ Interdisziplinar 0,5 0 0,5 0,5 LN mE 0,5
7 [Interdisziplinéres fiktionales Projekt F2 1 5 2 8 13
Konzeption F2 PFLICHT E Cinematography 1 5 0,5 2 bLN 7
Produktion F2 PFLICHT E P Interdisziplinar 15 6 bLN 6
8 |Kiinstlerische Kamerarbeit 3 6 6,5 2 5 11,5
Kunstlerische Kameraarbeit 3 PFLICHT E Cinematography 1 1 bLN 1
Kunstlerische Projektarbeit 3/ Formatlabor PFLICHT S, U Cinematography 3 3 bLN 3
Technisch-/Kiinstlerische Assistenzen 3 PFLICHT [§] Cinematography 1 3 LN mE 3
Digitale ing 2 PFLICHT V.S Cinematography 2 25 1 2 bLN 4,5
9 |[Berufspraxis 4 3 6 4 7
Ringvorlesung WAHLPFL V,S LN mE 7
Medien-, Urheber-, Persénlichkeitsrecht WAHLPFL V, S Produktion LN mE
Existenzgrir ar WAHLPFL V,S Medienwiss. 4 3 6 4 LN mE
Produkti le und_Filmférderung WAHLPFL| V,S Produktion LN mE
freie tung WAHLPFL V,S é LN mE
10 |Wahlpflichtveranstaltungen 2 2 2 2 4 5 9
Handschriften (Meister/-innen der Kamera und d. Regie) - Gaste | WAHLPFL V,S Cinemat., Regie LN mE 9
Support-Technik WAHLPFL | V, S, U | Cinematography LN mE
HD Kurs / neue Technologien und Aufnahmeverfahren WAHLPFL| V, S, U [ Cinematography LN mE
Filmasthetik WAHLPFL V, S Medienwiss. 2 2 2 2 4 5 bLN
Literaturgeschichte WAHLPFL Vv, S Dramaturgie bLN
Medien und Fernsehgeschichte WAHLPFL V, S Medienwiss. bLN
freie Belegleistung WAHLPFL Vv, S Cinematography LN mE
11 |Kinstlerisches Abschlussprojekt 1 2 2 16 1 3 21
Ideenfindung, Konzeption und Realisierung des PFLICHT E Cinematography 1 2 2 16 1 3 bLN 21
kiinstlerischen Abschussprojektes
12 [Bachelorarbeit 0,5 13 13
i PFLICHT E Cinemat 0.4 12 bLN 12
Kolloquium zur Bachelorarbeit PFLICHT E Cinematography 0,1 1 bLN 1
|| SWS| LP |SWS| LP |SWS| LP |SWS| LP |SWS| LP |SWS| LP Bumme Swagumme LP|
29 30 | 155 30 24 30 | 205 30 17 30 | 135 30 119,5' 180

Abkirzungen: E = Einzelunterricht, S = Seminar, U = Ubung, P = Kunstlerisches Projekt; V = Vorlesung,

Work = Workshop; LN = Leistungsnachweis, bLN = benoteter L

LNmE =L

(unbenotet)

mit Erfolg

21






